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【【研研究究シシーーズズ】】   

１．光波による起電力発生に関する研究  

   カーボンマイクロコイルへなどの光波照射による起電力発生 

および蓄積技術の高効率化に関する研究を行っている。     

 

２．微細カーボンコイルによる各種センサーに関する研究 

微細カーボンコイルは外部圧力・電磁波に対して高い応答性 

を持ち，また外部圧力・電磁波の強度の度合いが連続的に識別 

できることを利用した検出器の考案を行っている。 

 

３．光コヒーレンス断層画像化に関する研究 

２光子干渉を利用して物体の内部断層を画像化する技術の改良に 

関する研究を行っている。                   

   

（ １ ～ ３ に 関 す る ニ ー ズ を お 待 ち し て お り ま す 。 ） 

【【そそのの他他ののシシーーズズ】】   

４．光計測技術に関する基礎的な実験と講義が可能 

 

５．カーボン応用に関する基礎的な実験と講義が可能 

 

【【過過去去のの主主なな相相談談・・共共同同研研究究・・受受託託研研究究等等】】   

・ カーボンマイクロコイル（ＣＭＣ）の応用に関すること（共同研究） 

・  

・ カーボンナノコイル（ＣＮＣ）の応用に関すること（共同研究） 

・  

・ 間伐木材より作製されたカーボン材料の利用に関すること（共同研究） 

 

 

 

  

 

 

       

【【メメッッセセーージジ】】   

光計測技術および微細カーボン応用に関することでしたら，多少アドバイスできるかもしれません。 

 

カーボンマイクロ

コイルのＳＥＭ像 


